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최근 나노 소재의 활용 가능성이 확대되면서 여러 가지 소재의 나노 구조체에 대한 합성법이 

개발되었다. 그 중 폴리올 공정은 다양한 형태의 은 입자를 형성 할 수 있는 방법으로서 빔 

형태나 나노선 형태의 은 나노 구조체를 형성할 수 있다. 나노 구조체를 벌크나 마이크로 사

이즈의 다양한 재료의 표면에서 성장시키는 연구는 나노 복합체 연구의 중요한 주제이다. 그 

중 탄소 섬유는 내열성, 화학적 안정성, 전기 열전도성, 저열팽창성에 따른 치수 안정성, 유연

성 등의 우수한 특징을 지니고 있어 특히 방열소재 물질 연구에 많은 관심이 집중되고 있다. 

본 연구에서는 폴리올 공정을 이용하여 기존의 벌크 나노구조체 성장 조건인 PVP : AgNO3

의 몰 비율, AgNO3의 주입율, NaCl 농도의 세가지 조건을 가지고 탄소 섬유의 표면에 은 나

노입자를 형성시켜 빔 형태의 은 입자를 FE-SEM을 통하여 확인을 하였다. 


